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(57)摘要

本发明涉及涂料加工处理技术领域，具体公

开了一种蓄能发光涂料的加工装置，包括：搅拌

桶，其上设置有搅拌机构，所述搅拌机构包括搅

拌头；散磨机构，其包括设置于所述搅拌桶底部

的活动罩，所述活动罩和所述搅拌头之间抱箍成

限制空间，所述限制空间内设置有若干研磨球，

所述研磨球随所述搅拌头旋转在所述限制空间

内碰撞。本发明提供的蓄能发光涂料的加工装

置，在刚加入粉状物质和液体融合时，随着搅拌

头的旋转，粉状物质会聚拢成结块，而研磨球会

在限制空间内随着搅拌相互碰撞，以将聚拢的粉

状物质的结块撞散，能促使粉状物质更快的与液

体融合，增加搅拌效果，减少搅拌时间。
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1.一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，包括：

搅拌桶（1），其上设置有搅拌机构（2），所述搅拌机构（2）包括搅拌头（21）；

散磨机构（3），其包括设置于所述搅拌桶（1）底部的活动罩（31），所述活动罩（31）和所

述搅拌头（21）之间抱箍成限制空间，所述限制空间内设置有若干研磨球（30），所述研磨球

（30）随所述搅拌头（21）旋转在所述限制空间内碰撞；

所述搅拌头（21）上设置有啮合环槽（211），所述活动罩（31）随原液密度上升而上浮，以

推抵所述研磨球（30）嵌入所述啮合环槽（211）滑动研磨。

2.根据权利要求1所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述搅拌桶（1）

上设置有固定罩（32），所述活动罩（31）滑动连接于所述固定罩（32）上，所述固定罩（32）上

开设有倾斜板（321），所述研磨球（30）撞击所述倾斜板（321）以靠近限制空间中心。

3.根据权利要求1所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述活动罩（31）

上设置有弹性板（33），所述弹性板（33）上有与所述啮合环槽（211）对应的弹性层（332），其

两者抱箍所述研磨球（30）。

4.根据权利要求3所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述活动罩（31）

上浮以贴合所述搅拌头（21）旋转，以使涡旋涡心的原液随所述活动罩（31）旋转进入所述弹

性板（33）和所述啮合环槽（211）之间。

5.根据权利要求3所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述活动罩（31）

上呈圆周阵列开设有多个拨液桨（311），所述弹性板（33）上开设有开口槽（331）。

6.根据权利要求1所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述搅拌头（21）

上设置有连接杆（22），所述连接杆（22）上开设有连通限制空间的输液通道，所述输液通道

上成圆周阵列开设有多个接收槽（41），所述接收槽（41）随所述连接杆（22）旋转接收原液。

7.根据权利要求6所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述活动罩（31）

上设置有顶杆（53），所述输液通道内滑动连接有封堵柱（42），所述活动罩（31）上浮以驱使

所述顶杆（53）推抵所述封堵柱（42）滑动开放所述接收槽（41）。

8.根据权利要求7所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述顶杆（53）上

设置有液面检测组件，所述液面检测组件包括滑动连接于所述顶杆（53）内的伸缩抵压杆

（51），所述伸缩抵压杆（51）上设置有浮块（512），原液推抵所述浮块（512）以挤压所述伸缩

抵压杆（51）。

9.根据权利要求8所述的一种蓄能发光涂料的加工装置，其特征在于，所述伸缩抵压杆

（51）上设置有陶瓷压片（52），所述陶瓷压片（52）设置于连接杆（22）内。
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一种蓄能发光涂料的加工装置

技术领域

[0001] 本发明涉及涂料加工处理技术领域，具体为一种蓄能发光涂料的加工装置。

背景技术

[0002] 蓄能发光涂料，是添加荧光剂和填充剂的特殊涂料，能在白天将太阳光能储存起

来，在夜晚缓慢释放发出荧光，起到夜间指示和装饰的作用。

[0003] 根据专利号为CN218250408U，所公开（公告）日：2023‑01‑10，公开的一种蓄能发光

涂料的加工装置，涉及蓄能发光涂料加工技术领域，包括传送带，所述传送带的两侧均安装

有侧板，两个所述侧板上安装有进料仓，两个所述侧板上设置有击碎机构，所述击碎机构包

括第一横板和第二横板，所述第二横板设置为三个，三个所述第二横板和第一横板的底部

均设置有安装结构，所述安装结构的底部安装有配重板，是配重板的底部安装有敲击块。该

专利通过配重板和敲击块对蓄能发光涂的加工原料进行击碎，经过击碎过后的加工原料可

通过传送带输送至混合装置内和其他原料进行处理，一定程度上避免了加工原料在进行混

合时处于结块状态的可能性。

[0004] 包括上述专利的现有技术中，蓄能发光涂料在加工时会将色浆、树脂溶液、研磨过

的荧光颗粒和多种化学添加剂混合搅拌，而化学添加剂以及荧光颗粒和色浆等液体融合时

因为稠度的增加难以快速融合，搅拌效果较差，需要较长时间的搅拌，导致工期延长。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种蓄能发光涂料的加工装置，旨在解决粉状物质和液体融

合时需要较长时间的搅拌的问题。

[0006] 为了实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种蓄能发光涂料的加工装置，包

括：

搅拌桶，其上设置有搅拌机构，所述搅拌机构包括搅拌头；

散磨机构，其包括设置于所述搅拌桶底部的活动罩，所述活动罩和所述搅拌头之

间抱箍成限制空间，所述限制空间内设置有若干研磨球，所述研磨球随所述搅拌头旋转在

所述限制空间内碰撞。

[0007] 作为优选的，所述搅拌头上设置有啮合环槽，所述活动罩随原液密度上升而上浮，

以推抵所述研磨球嵌入所述啮合环槽滑动研磨。

[0008] 作为优选的，所述搅拌桶上设置有固定罩，所述活动罩滑动连接于所述固定罩上，

所述固定罩上开设有倾斜板，所述研磨球撞击所述倾斜板以靠近限制空间中心。

[0009] 作为优选的，所述活动罩上设置有弹性板，所述弹性板上有与所述啮合环槽对应

的弹性层，其两者抱箍所述研磨球。

[0010] 作为优选的，所述活动罩上浮以贴合所述搅拌头旋转，以使涡旋涡心的原液随所

述活动罩旋转进入所述弹性板和所述啮合环槽之间。

[0011] 作为优选的，所述活动罩上呈圆周阵列开设有多个拨液桨，所述弹性板上开设有
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开口槽。

[0012] 作为优选的，所述搅拌头上设置有连接杆，所述连接杆上开设有连通限制空间的

输液通道，所述输液通道上成圆周阵列开设有多个接收槽，所述接收槽随所述连接杆旋转

接收原液。

[0013] 作为优选的，还包括活动罩，所述活动罩上设置有顶杆，所述输液通道内滑动连接

有封堵柱，所述活动罩上浮以驱使所述顶杆推抵所述封堵柱滑动开放所述接收槽。

[0014] 作为优选的，所述顶杆上设置有液面检测组件，所述液面检测组件包括滑动连接

于所述顶杆内的伸缩抵压杆，所述伸缩抵压杆上设置有浮块，原液推抵所述浮块以挤压所

述伸缩抵压杆。

[0015] 作为优选的，所述伸缩抵压杆上设置有陶瓷压片，所述陶瓷压片设置于连接杆内。

[0016] 在上述技术方案中，本发明提供的一种蓄能发光涂料的加工装置，具备以下有益

效果：在刚加入粉状物质和液体融合时，随着搅拌头的旋转，粉状物质会聚拢成结块，而研

磨球会在限制空间内随着搅拌相互碰撞，以将聚拢的粉状物质的结块撞散，能促使粉状物

质更快的与液体充分混合，提高搅拌效果，减少搅拌时间。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所

需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一

些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本发明实施例提供的蓄能发光涂料的加工装置整体示意图；

图2为本发明实施例提供的蓄能发光涂料的加工装置整体爆炸示意图；

图3为本发明实施例提供的蓄能发光涂料的加工装置整体剖面示意图；

图4为图3中A处放大示意图；

图5为图3中B处放大示意图；

图6为图3中C处放大示意图；

图7为本发明实施例提供的搅拌机构和散磨机构爆炸示意图；

图8为图7中D处放大示意图；

图9为图7中E处放大示意图。

[0019] 附图标记说明：

1、搅拌桶；11、伸缩杆；12、卸料口；13、支脚；2、搅拌机构；21、搅拌头；211、啮合环

槽；22、连接杆；3、散磨机构；30、研磨球；31、活动罩；311、拨液桨；32、固定罩；321、倾斜板；

322、流通槽；33、弹性板；331、开口槽；332、弹性层；333、研磨片；334、连通架；41、接收槽；

42、封堵柱；421、放液槽；43、延伸通柱；431、常通口；51、伸缩抵压杆；511、外罩滑部；512、浮

块；513、弹簧；52、陶瓷压片；53、顶杆。

具体实施方式

[0020] 为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实

施例的附图，对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是

本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例，本领域普通
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技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范

围。

[0021] 如图1‑9所示，一种蓄能发光涂料的加工装置，包括：

搅拌桶1，其上设置有搅拌机构2，搅拌机构2包括搅拌头21；

散磨机构3，其包括设置于搅拌桶1底部的活动罩31，活动罩31和搅拌头21之间抱

箍成限制空间，限制空间内设置有若干研磨球30，研磨球30随搅拌头21旋转在限制空间内

碰撞。

[0022] 具体的，搅拌桶1上呈圆周阵列设置有多个支脚13，支脚13用于支撑起搅拌桶1，搅

拌桶1上设置有卸料口12，卸料口12固定连通管道，能在需要时排出已经加工好的涂料，搅

拌桶1上设置有伸缩杆11，伸缩杆11上设置有气动马达，搅拌头21设置于气动马达上，伸缩

杆11能将搅拌头21移出或伸入搅拌桶1内进行搅拌，活动罩31设置于搅拌桶1底部；在进行

粉状物质（粉碎后的荧光颗粒）和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动

马达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互

连接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋

涡移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转相互碰撞以挤压

粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，以增强搅拌效果。

[0023] 上述技术方案中，在刚加入粉状物质和液体融合时，随着搅拌头21的旋转，粉状物

质会聚拢成结块，而研磨球30会在限制空间内随着搅拌相互碰撞，以将聚拢的粉状物质的

结块撞散，能促使粉状物质更快的与液体融合，增加搅拌效果，减少搅拌时间。

[0024] 作为本发明提供的一个实施例，搅拌头21上设置有啮合环槽211，活动罩31随原液

密度上升而上浮，以推抵研磨球30嵌入啮合环槽211滑动研磨。

[0025] 具体的，啮合环槽211数量不小于4个，且多个啮合环槽211沿着搅拌头21中心轴线

重叠套设，活动罩31能沿搅拌桶1中心轴线旋转或移动，活动罩31在搅拌桶1内液体不断添

加粉末后，密度和粘稠度提升后，活动罩31会上浮以靠近搅拌头21，而此时限制空间的体积

会随着活动罩31的移动不断减小，以将研磨球30的活动范围减小，最后贴合啮合环槽211，

贴合后研磨球30能随着搅拌头21的旋转，将粉末被啮合环槽211和研磨球30的移动挤压，以

再次研磨粉末颗粒，减少大颗粒凝结的情况。

[0026] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转相互碰撞以挤压粉

碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，以增强搅拌效果，在粉状物质与液体融合加大密度

后，活动罩31上浮以靠近搅拌头21，以推抵研磨球30贴合啮合环槽211旋转研磨粉末颗粒。

[0027] 作为本发明提供的最优实施例，搅拌桶1上设置有固定罩32，活动罩31滑动连接于

固定罩32上，固定罩32上开设有倾斜板321，研磨球30撞击倾斜板321以靠近限制空间中心。

[0028] 具体的，固定罩32上呈圆周阵列开设有多个流通槽322，流通槽322与卸料口12固

定连通，用于排液，倾斜板321为环形，并一一对应啮合环槽211，在研磨球30随着搅拌头21

的旋转会被液体的离心力甩到远离固定罩32中心的位置，并且搅拌头21时会被弹飞，撞击

至倾斜板321上，以靠近限制空间中心进行循环，保证研磨球30不会始终位于限制空间外
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侧。

[0029] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21，以推抵研磨球30贴合啮合环槽211旋转研磨粉末颗粒。

[0030] 作为本发明提供的最优实施例，活动罩31上设置有弹性板33，弹性板33上有与啮

合环槽211对应的弹性层332，其两者抱箍研磨球30。

[0031] 具体的，弹性层332上呈线性阵列设置有多个研磨片333，弹性层332为橡胶制成，

具备一定弹性，在活动罩31随液体密度上升沿固定罩32滑动上浮时，弹性层332会变形贴合

研磨球30将其贴合啮合环槽211，会始终给予研磨球30一定的推抵力，以增加研磨球30的研

磨效果，研磨片333上开设有磨砂面，进一步增加研磨球30的研磨效果。

[0032] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21，此时弹性层332会变形贴合研磨球30将其贴合啮合环槽211，并对研磨球30

施加一定的推抵力，随后随搅拌头21旋转研磨粉末颗粒。

[0033] 作为本发明提供的最优实施例，活动罩31上浮以贴合搅拌头21旋转，以使涡旋涡

心的原液随活动罩31旋转进入弹性板33和啮合环槽211之间；

活动罩31上呈圆周阵列开设有多个拨液桨311，弹性板33上开设有开口槽331。

[0034] 具体的，活动罩31上浮贴合搅拌头21后，活动罩31与搅拌头21外圈处还留存预定

间隙（预定间隙为10mm~30mm），拨液桨311固定连通活动罩31内部，活动罩31贴合搅拌头21

后随之一并旋转，以通过拨液桨311将靠近搅拌头21（搅拌头21旋转时产生旋涡，旋涡涡心

即为搅拌头21，未溶解的颗粒会随着旋涡进入涡心处）的多颗粒的液体收入活动罩31内，再

通过开口槽331送入限制空间内进行研磨，以加速融合速度，研磨后会沿着活动罩31与搅拌

头21圈处的预定间隙排出，

在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21随之旋转，此时弹性层332会变形贴合研磨球30将其贴合啮合环槽211，并对

研磨球30施加一定的推抵力，随后随搅拌头21旋转研磨粉末颗粒，而拨液桨311会随着活动
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罩31的旋转靠近搅拌头21的多颗粒的液体收入活动罩31内并送入限制空间内进行研磨。

[0035] 作为本发明提供的一个实施例，搅拌头21上设置有连接杆22，连接杆22上开设有

连通限制空间的输液通道，输液通道上成圆周阵列开设有多个接收槽41，接收槽41随连接

杆22旋转接收原液。

[0036] 具体的，连接杆22固定连接气动马达输出端，接收槽41与气动马达旋转方向反向

倾斜，在后续批次往搅拌桶1内添加粉末时，因为前面的粉末会导致液体的密度和浓稠度上

升，导致后续粉末更容易被浓稠的液体包裹形成较大的粉球，粉球在随旋涡搅拌入涡心时，

会首先沿着连接杆22进入涡心，此时接收槽41会将粉球随着液体收入输液通道内，并排入

限制空间内进行研磨以破坏粉球加速融化，而活动罩31输入和输液通道输入，会增加限制

空间内的压力，以加速限制空间内液体的排除。

[0037] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21随之旋转，此时弹性层332会变形贴合研磨球30将其贴合啮合环槽211，并对

研磨球30施加一定的推抵力，随后随搅拌头21旋转研磨粉末颗粒，而拨液桨311会随着活动

罩31的旋转靠近搅拌头21的多颗粒的液体收入活动罩31内并送入限制空间内进行研磨，在

后续多次加入粉状物料时，粘稠度提升的液体会包裹形成较大的粉球，粉球会沿接收槽41

进入限制空间内进行研磨。

[0038] 作为本发明提供的最优实施例，还包括活动罩31，活动罩31上设置有顶杆53，输液

通道内滑动连接有封堵柱42，活动罩31上浮以驱使顶杆53推抵封堵柱42滑动开放接收槽

41。

[0039] 具体的，封堵柱42上开设有与接收槽41对应的放液槽421，顶杆53与封堵柱42转动

连接，封堵柱42只能沿输液通道滑动，不能旋转，当活动罩31未上浮时，封堵柱42随顶杆53

下沉，此时封堵柱42封堵接收槽41，当活动罩31上浮时，顶杆53顶着封堵柱42上浮以使放液

槽421和接收槽41重合开放接收槽41，能在液体粘稠时自动开放。

[0040] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21随之旋转，此时弹性层332会变形贴合研磨球30将其贴合啮合环槽211，并对

研磨球30施加一定的推抵力，随后随搅拌头21旋转研磨粉末颗粒，而拨液桨311会随着活动

罩31的旋转靠近搅拌头21的多颗粒的液体收入活动罩31内并送入限制空间内进行研磨，在

后续多次加入粉状物料时，粘稠度提升的液体会包裹形成较大的粉球，并且随着液体密度

和粘稠度上升，活动罩31上浮会带动顶杆53顶着封堵柱42上浮以使放液槽421和接收槽41
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重合开放接收槽41，而随着旋转粉球会沿接收槽41进入限制空间内进行研磨。

[0041] 作为本发明提供的一个实施例，顶杆53上设置有液面检测组件，液面检测组件包

括滑动连接于顶杆53内的伸缩抵压杆51，伸缩抵压杆51上设置有浮块512，原液推抵浮块

512以挤压伸缩抵压杆51；

伸缩抵压杆51上设置有陶瓷压片52，陶瓷压片52设置于连接杆22内。

[0042] 具体的，伸缩抵压杆51上滑动连接有外罩滑部511，起两者间设置有弹簧513，外罩

滑部511上设置有滑动连接于顶杆53内的浮块512，封堵柱42上设置有延伸通柱43，延伸通

柱43上开设有常通口431，陶瓷压片52设置于输液通道上，封堵柱42上设置贯通通道，伸缩

抵压杆51滑动连接于贯通通道上，顶杆53和弹性板33之间通过连通架334固定，连通架334

能使液体通过顶杆53进入限制空间内，顶杆53为空心杆，以反应搅拌桶1内的液面，在需要

检测加粉后搅拌桶1内液体的液面位置时，关闭启动马达，此时液体会充满输液通道、连通

架334、顶杆53和常通口431，以将顶杆53内的浮块512顶出液面，此时外罩滑部511沿顶杆53

滑动并由伸缩抵压杆51贴合陶瓷压片52压缩弹簧513，以对陶瓷压片52施压，以通过陶瓷压

片52检测的压力来反应液面的位置，不需要打开搅拌桶1的盖子进行液面的观察，也不需要

加装额外的液面柱进行测量。

[0043] 在进行粉状物质和液体融合加工时，首先将液体倒入搅拌桶1内，并启动气动马

达，进行搅拌，随后分批次倒入需要融合的粉状物质，此时粉状物质会因为粉末之间相互连

接抱团，在搅拌的过程中包裹部分气体形成结块，而结块会随着搅拌头21旋转形成的旋涡

移动进入限制空间内，而限制空间内的研磨球30会随着搅拌头21的旋转被弹飞，以使研磨

球30相互碰撞以挤压粉碎结块，使得结块撞散并释放粉状物质，而处于向倾斜板321撞击的

结块会靠近限制空间中心进行循环，在粉状物质与液体融合加大密度后，活动罩31上浮以

靠近搅拌头21随之旋转，此时弹性层332会变形贴合研磨球30将其贴合啮合环槽211，并对

研磨球30施加一定的推抵力，随后随搅拌头21旋转研磨粉末颗粒，而拨液桨311会随着活动

罩31的旋转靠近搅拌头21的多颗粒的液体收入活动罩31内并送入限制空间内进行研磨，在

后续多次加入粉状物料时，粘稠度提升的液体会包裹形成较大的粉球，并且随着液体密度

和粘稠度上升，活动罩31上浮会带动顶杆53顶着封堵柱42上浮以使放液槽421和接收槽41

重合开放接收槽41，而随着旋转粉球会沿接收槽41进入限制空间内进行研磨，在需要检测

液面情况时，关闭启动马达，此时液体会充满输液通道、连通架334、顶杆53和常通口431，以

将顶杆53内的浮块512顶出液面并对陶瓷压片52施压，此时通过陶瓷压片52检测的压力来

反应液面的位置。

[0044] 以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例，毋庸置疑，对于本领

域的普通技术人员，在不偏离本发明的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所

描述的实施例进行修正。因此，上述附图和描述在本质上是说明性的，不应理解为对本发明

权利要求保护范围的限制。

说　明　书 6/6 页

8

CN 116983853 A

8



图 1

说　明　书　附　图 1/9 页

9

CN 116983853 A

9



图 2

说　明　书　附　图 2/9 页

10

CN 116983853 A

10



图 3

说　明　书　附　图 3/9 页

11

CN 116983853 A

11



图 4

说　明　书　附　图 4/9 页

12

CN 116983853 A

12



图 5

说　明　书　附　图 5/9 页

13

CN 116983853 A

13



图 6

说　明　书　附　图 6/9 页

14

CN 116983853 A

14



图 7

说　明　书　附　图 7/9 页

15

CN 116983853 A

15



图 8

说　明　书　附　图 8/9 页

16

CN 116983853 A

16



图 9

说　明　书　附　图 9/9 页

17

CN 116983853 A

17


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007
	DES00008

	DRA
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012
	DRA00013
	DRA00014
	DRA00015
	DRA00016
	DRA00017


